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 XOCUN BYTULWLIHU TABUATU
* YaKMOKHM TaKcumnawl GyHKUUACHK.
* YaKMOKAAH caknanguraH epaaruvynap.

‘LlaKMOKp,aH XaBO TAPMOKNAPHUN XUMOAJIALL.



AmMHIIapHY y4YTa aCOCUH TypJiapyu MaBXYy/:
1. YMBUKIIN AMHIAP — €p OMjIaH OymyTiap
opacuja, OyayTiap opacuaa, OynyTiaapHHU
WYUJAard CUTUMIIM 3apsjiiiap Opacua;

2. IapJIM SIIAHIAP — IUIa3MalId , XapaKaTdyaHr
[IIapCUMOH OOBEKT, XO3UPIH BaKTAa OXHUprada
yprasujaMarad TaOUUM X0IuCa;

3. CekrH OKaJuraH pa3psaiap - SIIAHIIap
BaKTH/]Ia €pJjlaHrad OajlaH MocjaamMalapiaH
TOXKJIN pa3ps] KYpUHUIIAA YTaau



AWWHHKX X NapameTpUHU Takeumnaw eyHKumack F(x)=P(X>>X): Im-Tok
aMIuIuTyaacu, KA; IM‘-ToOKkHHU ycuIll Te31uru KA/MKCeK;

Ts— | mKana Oyiinya TyJKWHHU Y3YHJIMTH, MKCEK; T¢ - I1 mikana Oyiinya

TYJKWHHU Y3YHJIUTH, MKCeK; Tp ~ 111 mikana Oylinda TyIKMHHH YMyMUM
Y3YHJIUTH, CEK.
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